
08:10~09:00
第一節

節次

星期

09:10~10:00
第二節

10:10~11:00
第三節

11:10~12:00
第四節

13:10~14:00
第五節

14:10~15:00
第六節

15:10~16:00
第七節

16:10~17:00
第八節

17:10~18:00
第九節

18:20~19:10
第A節

19:15~20:05
第B節

20:10~21:00
第C節

21:05~21:55
第D節

國立中興大學 第103學年度 第2學期 教室排課表 建物名稱：ME_化材館  教室名稱：ME205  座位數：35

6827 6827 6827

6823 6823 6823

6828 6828 6828

6830 6830 6830

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日
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奈米檢測技術 奈米檢測技術 奈米檢測技術

材料分析與檢
測

材料分析與檢
測

材料分析與檢
測

磁記錄原理與
應用

磁記錄原理與
應用

磁記錄原理與
應用

材料界面科學 材料界面科學 材料界面科學

林克偉 林克偉 林克偉

蔡銘洪 蔡銘洪 蔡銘洪

蔡佳霖 蔡佳霖 蔡佳霖

張立信 張立信 張立信
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